各務記念材料技術研究所
分析機器管理室


FIB加工依頼票
依頼元研究室：　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡手段　内線　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
携帯　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
E-Mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
希望受取日時：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
持参試料　基板素材：　　　　　　　　　数量：　　　　　　　試料サイズ：　　　　　　　　
　　　　　構成元素：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

推奨試料は次のとおり
10×10×H1mm程度、出来ない場合は最大40×40×H10mmまたは直径40mmφ×H10mmにおさめる事。
基板はシリコンが望ましい。その他金属材料では加工時間、試料の出来が変化する可能性がある。
試料の搬送の際は蓋つきのプラスチック容器に入れ、動かぬ様テープにて端を固定すること。
試料詳細及び、加工場所や角度(図示)、その他希望等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上
ガラス基板の加工はできません


またシリコン以外の基板では加工時間が著しく長くなる恐れがあります





TEMで元素分析を行う際メッシュの影響を受ける為通常、銅は元素分析を行えません。よって銅を分析したい場合はモリブデンのメッシュを使用します。














受付印








